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摘要 为了满足4m大口径望远镜镜面成像对主镜位置的高精度需求，介绍了采用电机驱动浮动液压支撑方式的

主镜位置控制系统设计方法。介绍了主镜位置控制系统的构成并建立了各结构的数学模型；基于线性扩张观测器

和一阶动态滑模控制方法，设计了主镜位置控制器；对该控制系统进行了仿真验证。结果显示：在俯仰轴以

1 (°)·s-1的速度匀速运动的情况下，每个支撑区域的跟踪误差最大值小于0.5μm;在俯仰轴正弦引导情况下，跟

踪误差最大值为1 μm，明显优于传统的比例积分控制的13μm跟踪误差，满足4 m望远镜主镜位置控制系统的设

计要求。该研究为大口径望远镜主镜位置控制系统设计提供了一定的参考。
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